
 

 

 令和５年３月１５日                                                             

第１回「中部地域半導体人材育成等連絡協議会」の開催について 
～中部地域として初めて産学官連携による半導体人材育成に取り組みます～ 

（取材の御案内） 

中部経済産業局では、３月２３日（木）に、第１回目の「中部地域半導体人材育成等

連絡協議会」を開催します。 

中部地域の半導体分野に関わる産学官の関係機関が連携して人材確保・育成等に取り 

組むことを通じて、半導体関係の研究室に進む学生の増加や、半導体産業への人材輩出

の拡大につながる環境の形成を目指します。 

 当日は、開会前に参加機関が一堂に会しての記念写真撮影を行います。また、会議で

は、各参加機関から実施したいと考える半導体人材育成の内容等をお話いただく予定で

す。 

 

１．第１回「中部地域半導体人材育成等連絡協議会」の開催概要 

日時：令和５年３月２３日（木）１４：００～１６：３０ 

※開会前の１３：５０から、記念写真撮影を行う予定です。 

会場：名古屋マリオットアソシアホテル １６階「アイリスⅡ」 

  （愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１−４） 

内容（予定）：●政府における政策動向について 

       ●「中部地域半導体人材育成等連絡協議会」の設置について 

       ●今後の実施内容について（各参加機関から発表） 

●事務局及び参加機関による共催案件の取組方針について 

●関係団体等からの情報提供 等 

 

２．「中部地域半導体人材育成等連絡協議会」の参加機関（予定） 

 
３．取材要領 

（１）受付 

○受付時間：１３：３０～１３：４５ 

○受付場所：名古屋マリオットアソシアホテル １６階 「アイリスⅡ」 前 

○受付方法：受付は、会場の受付窓口にて行いますので、身分証の提示をお願い

します。お名刺を頂戴いたしますので、準備をお願いします。 

https://www.chubu.meti.go.jp/


 

 

（２）撮影取材 

○撮影可能時間：１３：５０～１６：３０ 

        ※開会前の１３：５０から、記念写真撮影を行う予定です。 

○撮影可能会場：名古屋マリオットアソシアホテル １６階  アイリスⅡ 

 

４．取材登録 

 取材を希望される場合は、以下の登録期限までに、必要事項を電子メールで送付して

ください。 

 登録期限：令和５年３月２２日（水）１２：００ 

 送 付 先： bzl-chb-seizo@meti.go.jp 

 

 送付の際は、メールの件名を必ず「第１回『中部地域半導体人材育成等連絡協議会』

取材登録」とし、本文に「会社名・支社名」「取材者の氏名（ふりがな）」「属性 

（記者、ムービー（カメラマン、アシスタント））」「電話番号」「E-mailアドレス」

を明記願います。 

 

※当日の取材場所、会場の入退室、カメラ撮りのタイミングなどは現場の係員の 

指示に従ってください。 

※取材時間等の変更がある場合、メールまたは電話にて御連絡しますので、 

取材者連絡先の記載漏れのないよう御注意ください。 

 

５．その他 

① 当日は、自社腕章を着帯ください。 

② 当日の取材場所、会場への入退室、カメラ撮りのタイミング等は係員の指示に従って

ください。 

③ 取材関係者のための控え室・駐車場は用意しておりません。 

④ 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用やアルコール消毒、受付時にお

ける検温、ソーシャルディスタンスの確保等の御協力をお願いします。また、当日、

風邪の症状、３７．５度以上の熱、強いだるさ、息苦しさ等がある場合は御来場をお

控え願います。 

 

    （お問合せ先） 

   中部経済産業局 産業部 製造産業課長 片桐  

     担当：伊野 

      電話：０５２－９５１－２７２４（直通）  

 

https://www.chubu.meti.go.jp/
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